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- Motivacion: Imagenes Espectrales de Profundidad

Aplicaciones: : N Uriversidad
‘ ' ' " RO s Industrial de

Santander

Militar
Urologia
Robotica
Agricultura
Silvicultura
Arqueologia

Sistemas de adquisicion:

Sistemas independientes
Sistemas de barrido

Tareas de registro y alineacion.
Altos voliumenes de datos.
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La adquisicion se modela como:

g=dv0o
donde =
e g ¢ R™ medidas compresas
® $ ¢ R™*n matriz de muestreo
® ¢ Rrxn base de representacion
® ¢ - R* representa el objeto
® o c pn Version escasa de f en ¥

Muestreo compresivo

Universidad

Industrial de
Santander
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Hementos diferentes de cero

!

Ventajas muestreo compresivo
e Reduce la cantidad de datos capturados.
e Bajo uso del canal de transmision.
e Se requiere menos espacio de almacenamiento.
e Deteccion simultanea y reduccion de dimensiones.

Apertura codificada Microespejos 7?
MMMMMMMMMMMMM el
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Estimacion de profundidad

i 1c1 - Universidad
Sistemas tradicionales: e
e [Estereoscopicas. e Luz estructurada. SN
e Profundidad por desenfoque. e Contadores de fotones.

e Arreglo de microlentes.

Lente
objetivo

7?
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Resultados Preliminares: Light Field
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Resultados Preliminares: Luz Estructurada

ressed projections

Structured light system Structured

i ojections

Phase Amplitude

<= Ob]ective
Lens
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Procesos de deteccion:
3 3
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Problema de reconstruccion:

3
Ol — argmm G- TO(l—I WO(
J

i=1

g:

3

|®

8
+8)|@ - O + i [|@], + l_[

463 nm (471 nm |494 nm

|
|

564 nm 587 nm 595 nm | 618 nm

X3 IT

2

A | x4 1) X; A,T) x3 1T
F

TV

533 nm | 556 nm

657 nm | 681 nm

Resultados Preliminares: Prototipo con DM
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Que sigue

En proceso Trabajos siguientes

~ . <=Objective lens = = = Light source |

""" Deformable "~
Mirror P “'/ 4

Relay lens
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